
























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20180161004A1 公开(公告)日 2018-06-14

申请号 US15/468869 申请日 2017-03-24

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 SON WON KYU

发明人 SON, WON KYU

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4422 A61B8/4405 A61B8/4411 A61B8/4444 A61B8/4455 A61L2/26 A61L2202/24 G01N31/22

优先权 1020160170186 2016-12-14 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种超声波探头，其包括用于检测是否允许使用消毒剂或
清洁剂的指示器，并且因此可以防止由不允许的消毒剂或不允许的清洁
剂导致的化学变形或损坏。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b37ccbca-7a45-44e5-89bc-439f53b0425a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058267004/publication/US2018161004A1?q=US2018161004A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180161004%22.PGNR.&OS=DN/20180161004&RS=DN/20180161004

